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二 現況問題描述
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四 流程方法說明



五 數據採集執行步驟與過程

1.抓取設備PLC作動資
訊,透過分類彙整出40

個Data



五 數據採集執行步驟與過程

2.抓取設備運作異常
回饋資訊,透過分類彙
整出40個Data



3.抓取設備視覺檢測
站資訊,透過分類彙整
出10個Data

五 數據採集執行步驟與過程



六 數據庫演算法架構

設備PLC資料採集架構
․PLC通過RS232介面向iDC設備連接
並主動發送資料

․iDC設備通過TCP/IP網絡連接CMS服務器
資料通過CMS服務器整理後保存在數據庫



採用SQL (Structured Query Language) 數據庫語法

六 數據庫演算法架構



SQL資料庫語法

1.資料定義語言（DDL）: Data Definition Language

CREATE 創建 ALTER 修改 DROP 刪除

2.資料操縱語言（DML）: Data Manipulation Language

INSERT 添加 DELETE 刪除 UPDATE 修改 SELECT 查詢（簡稱增刪改查）

3.事務控制語言（TCL）: Transaction Control Language

COMMIT 提交 ROLLBACK 回復

4.資料控制語言（DCL）: Data Control Language

GRANT 授權 REVOKE 撤銷

六 數據庫演算法架構



5. 資料查詢語言（DQL），包括基本查詢語句、Order By子句、Group By子句等

6. 結構化查詢語言(Structured Query Language)

--ORACLE,Sql server,mysql主流關係型數據庫通用語言,常用部分結構重疊較多。

7. PLSQL

ORACLE獨有，function 函數,Procedure 存儲,Tigger 觸發器等

(其它資料庫有相同的名字但使用時邏輯結構相差較大)

六 數據庫演算法架構

ORACLE資料庫語言



一. 每日當班的良品率查詢演算法
演算法條件：1. 當天 2.良數/總產量 3. 產量達到500才計算 4. 良率低於預警的目標值

六 數據庫演算法架構



 每日稼動率資料查詢
 1. SELECT  T1.LINE 線別,
 T1.MACHINE_CODE 機台號,
 T1.PART_NO 料號,
 DECODE(T1.DATA_38,0,'下班',1,'白班',2,'夜班','班')班別,
 DECODE(t1.data_30,1,'運行',2,'待機',3,'報警',4,'離線',5,'電測','其它')機台狀態,
 T2.TARGET_OUTPUT 目標產能,
 T1.DATA_07 良品數,
 T1.DATA_08 不良品數,


(TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_16,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,5,2))+TO_NUMBE
R(substr(T1.DATA_16,5,2))+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,5,2)))總時間_分,

 (substr(T1.DATA_15,3,2)||'時'||substr(T1.DATA_15,5,2)||'分')機台運轉時間,
 (substr(T1.DATA_16,3,2)||'時'||substr(T1.DATA_16,5,2)||'分')機台故障時間,
 (substr(T1.DATA_17,3,2)||'時'||substr(T1.DATA_17,5,2)||'分')機台待機時間,               
 T2.MOVEMENT_RATE 稼動率預警值, 


TRUNC((TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,5,2)))*100/(TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_16,3,2))
*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,5,2))+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_16,5,2))+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,5,2))),2) 稼動率

 FROM     EMESP.TP_PLC_MACHINE_REALTIME_REC T1,
 EMESC.TC_WS_KANBAN_TARGET_OUTPUT T2
 WHERE    T1.MACHINE_CODE = T2.MACHINE_CODE
 AND      (T1.DATA_07+T1.DATA_08) >= 500
 AND      T1.MACHINE_CODE NOT IN('M120C01','M120F01','M120L01')
 AND      

TRUNC((TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,5,2)))*100/(TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_16,3,2))
*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,5,2))+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_16,5,2))+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,5,2))),2) < 
T2.MOVEMENT_RATE  

 AND      
(TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_16,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,3,2))*60+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_15,5,2))+TO_NUMBE
R(substr(T1.DATA_16,5,2))+TO_NUMBER(substr(T1.DATA_17,5,2)))>0

 AND      T1.UPDATE_TIME>=TRUNC(SYSDATE)
 ORDER BY T1.LINE 

二. 每日當班的嫁動率查詢演算法
演算法條件：1. 當天 2.總產量數需大於500   3.總開機時間=運轉時間+待機時間+

故障時間 4.良品數/(總開機時間/迴圈時間)  5.稼動率低於預警目標值

六 數據庫演算法架構



SELECT   T1.LINE 線別,

T1.MACHINE_CODE 機台號,

T1.PART_NO 料號,

DECODE(T1.DATA_38,0,'下班',1,'白班',2,'夜班','班')班別,

decode(t1.data_30,1,'運行',2,'待機',3,'報警',4,'離線',5,'電測','其它')機台狀態,

T2.TARGET_OUTPUT 目標產能,

T1.DATA_07 良品數,

T1.DATA_08 不良品數,

(T1.DATA_11+T1.DATA_12)電測不良數,

(T1.DATA_13+T1.DATA_14)CCD不良數,  

T2.PASS_RATE 直通率預警值,             

trunc((trunc ((1-((T1.DATA_11+T1.DATA_12)/(T1.DATA_07+T1.DATA_08))),4)*100*trunc ((1-((T1.DATA_13+T1.DATA_14)/(T1.DATA_07+T1.DATA_08))),4)),2) 直通率

FROM     EMESP.TP_PLC_MACHINE_REALTIME_REC T1,

EMESC.TC_WS_KANBAN_TARGET_OUTPUT T2

WHERE    T1.MACHINE_CODE = T2.MACHINE_CODE

AND      T1.MACHINE_CODE NOT IN ('M120C01','M120F01','M120L01')

AND      trunc((trunc ((1-((T1.DATA_11+T1.DATA_12)/(T1.DATA_07+T1.DATA_08))),4)*100*trunc ((1-((T1.DATA_13+T1.DATA_14)/(T1.DATA_07+T1.DATA_08))),4)),2) < 
T2.PASS_RATE 

AND      (T1.DATA_07+T1.DATA_08) >= 500

AND      T1.UPDATE_TIME>=TRUNC(SYSDATE)

三. 每日當班的產品直通率查詢演算法
演算法條件：1. 當天 2.總產量數需大於500   3.(1-電測不良率)*(1-CCD不良率)

4.直通率低於預警目標值

六 數據庫演算法架構



四. 每日即時資料查詢演算法（實現當天當班每小時生產數量即時統計）
演算法條件: 1.當前小時最大數-前一小時最大數 2.白/夜班 3.當天

六 數據庫演算法架構



七 可視化看板架構與執行結果

1. 透過Asp.net 實現網頁圖表及資訊的交互查看



七 可視化看板架構與執行結果
--生產看板

前端看板局部代碼示意



七 可視化看板架構與執行結果
--生產看板

生產看板後端資料抓取
局部代碼示意



七 可視化看板架構與執行結果
--生產看板

生產看板網頁圖



七 可視化看板架構與執行結果
--設備看板

設備看板資料抓取
局部代碼示意



七 可視化看板架構與執行結果
--設備看板

設備看板網頁圖



後續執行規劃

◆刀具壽命管制結合尺寸檢測來提前預警,而非採用
固定的使用次數來管制.

◆ 射出成型參數的變化與半成品檢驗串接.

◆聯網後持續收集各製程後段重點尺寸檢測 ,並作數
據串接,提前預測最終組裝段的品質良率.

◆ 結合MES/APS,針對重點產品項目生產進展讓客戶
定時查詢或自動發出資訊給客戶.
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